AJITOPUTMBI PUCOBAHMS
JTUHEUHBIX JUarpaMm

Cepren Esrymenko, HTYY “KIIN”



dOopManbHbIA aHAIU3 ITOHATHUH

Jloruko-anreopan4ecKui MeTO/I
MHTCJICKTYalIbHOTO aHaJIn3a JAHHBIX

OcHOBAa — BO3MOXHOCTH OJTHO3HAYHOTO
IIOCTPOCHMS I10 IIPOU3BOJIBHOMY
OMHApHOMY OTHOIIICHHUIO ITOJITHOM PEIICTKHU

IIpu ananv3e HE NPOUCXOAUT MMOTEPH
MH(OPMAINH

Teopernyeckas 0a3a HECKOJIBKUX METOI0B
MHTEJUICKTYalIbHOTO aHaJIn3a JaHHBIX



dOopManbHbIA KOHTEKCT H
JIUHEWHAI nuarpamMmma
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OOmue TpeOoBaHus, NPEIbIBISICMbIC
IIpY PUCOBAHUH I'padoB

* JIB€ BEPIIMHBI HE JOJDKHBI OBITh PACIIOIOXKECHBI B
OJJHOU TOYKE;

* KOJMYECTBO MEPECCUCHUM MEXIy peOpamu
TOJKHO OBITh KaK MOXHO MEHBIIIE,

* peOpO HE JOJDKHBI IIEPECEKATh BEPIIMHY, HE
SIBJIAIOIYOCS €€ KOHIIOM



TpeboBanus, cnenu@UUIECKUE IS
JTUHEUHBIX JUarpaMmm

Bce moamoHATHA KaKOro-JIu00 TOHATUS JTOJIKHBI
HAXOJIUTLCSI HUXKE €r0;

pedpa n300pakaroTcs B BUJIC MPSMBIX JIMHUI;
HarjJssgHOE OPEACTABICHUE CTPYKTYPhI PEIICTKH;

UCTIOJIb30BAHUE KaK MOKHO MEHBIIIETO
KOJIMYECTBA PA3JIMYHBIX HAIIPABJICHUN;

MaKCHUMHU3AIAS KOJIMYEeCTBAa rapaieIbHbIX
JINHUMN.



Kiaccnueckue METObl PUCOBAHUS
OPUEHTUPOBAHHBIX I'padoB

npeoOpa3oBaHue rpada B IBYXCIOMHBIN

MHUHUMU3ALMS IEPECECUECHUN MEXKTY COCETHUMMU
CJIOSIMHM IIPU MTOMOIIM HEKOTOPOUH IBPUCTUKHU;

pacUeT IMOJIOKEHUN BEPIIINH;

HEMNOCPEACTBEHHOE PUCOBAHUE I'pada.

3aJjaya MUHAMM3AIAN NEPECCUCHUN YKE JIIIS
AByXCJIOMHOro rpada ssusiercs NP - TpyaHou



MeTo bl B3aUMOJIEUCTBUS CUJI
(Force-Directed Layout)

e 3JagaeTcs cucTeMa Cuil
IPUTSDKCHUS U OTTAJIKABAHMUS,
JIEUCTBYIOIIUX MEXY
BEpIIMHAMU U peOpamMu rpada

 Haxomurcs nmosoxxeHue, B
KOTOPOM CHUCTEMA UMEET
MHUHUMYM SHEPTUH
(JIOKAJIbHBIM )

 MOXHO 3a/1aBaTh pa3IMYHbIC
CUCTEMBI CHUJI
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ODBPHCTHKA NapajuieaorpaMmma

Kaxmasa yeTBepka
DJICMECHTOB d
a, b, c, d, Takux, 4To
a<b & a<c & 2
b<d & c<d
M300pakaeTcs Kak
napajijIeJIorpaMM.




AJITATUBHBIC JIMHEUHBIC JUarpaMMbl

BBomsTcs

* MHOXECTBO IPEACTABICHUA R L"ec(ﬂ) ‘v\ec(t)

* : . Vec(1
rep: L - PowR), Y L - v‘v’:z;
x < y= rep(x) crep(y) ‘

V reR = vec, ] 2 ;

[lo3uus ajiemMeHTa peleTKu

pos (X) =n + Zrerep(x) vec,

G={1,2,3} M={A, B, C}
rep({3},{C}H)=({C, 1,2})



MeTona pa3inoxKeHU Ha LENH

* PereTka npeacTaBiIseTCs KaK IIPOU3BEACHUE
[HEeTen

 Jli1st BBIACICHHUS LIEIIEH pacCUMThIBAETCS rpad
OTHOILICHUS MOPSIKA MEKITY «HECBOJIUMBIMUY)
aTpuOyTaMu. m;<m,, €ClIu {m,} C {m,}’

* I'pad oTHOIICHUS ITOPSKA SBISIETCA
ABYJOJbHBIM. B HEM HaxX0UTCSI MaKCHMaJIbHOE
apOCOYETAHNUE, U3 KOTOPOTO U ONPEECIIAIOTCS
109001



CpaBHHUBAEMbIE AJITOPUTMBI

IIpoBeiEHO CpaBHEHME CIIEAYIOIIUX
aJITOPUTMOB:

PucoBanus nepapxudeckux rpados C
MUHUMU3ALMEN IEPECCUECHUN

Pa3iioKeHus pemeTku Ha Lenu

JIByX METOZIOB B3aUMOJICHMCTBUSA CUJI C
MCII0JIb30BAHUS PA3HBIX MOJICIIEU CHUJI

J1J1 cpaBHEHUS MCII0JIb30BAJIMCh KOHTEKCTHI,
KOTOPBIE MPUBOJIWIMCH B TyOJHKALIUAX 11O
(hopMaIbHOMY aHAJIU3y MOHATUH












OTHOIIICHUE CTYICHTA K IpeaAMETaM










TpeyroibHUKH




PeniepryapHas penierka OleHKH
OOJILHBIM CBOMX 3HAKOMBIX (1)




PeniepryapHas penierka OleHKH
OOJILHBIM CBOMX 3HAKOMBIX (2)
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MeToa MUHUMM3AUN IEPECCUCHUN

JlOCTOMHCTBA:

BBICOKas HarJISITHOCTh N300paKCHUS
Henocrarku:

HE BBISBJIICT CUMMETPUYHbBIC YACTH

HEBBICOKOE OBICTPOACUCTBUE



MeTo pa3iIoKeHU Ha LU

JlocTOMHCTBA

* BrICOKOE OBICTPOICHICTBUE

e MakcuMu3anus napaui€IbHOCTH JIMHUN
HenmocraTku

e IInoxo paboTaet mist HEAUCTPUOYTUBHBIX
PELIETOK

* BpIOOp CTaHIapTHBIX HANPaABISIOINX BEKTOPOB
HE TapPaHTUPYET OTCYTCTBUS NEPEKPHITUS PAZHBIX
BEPILIUH

* [IpoOnema «OTAECICHHOrO HYJIEBOIO AJIEMEHTa



MeToIbl B3aMMOOEUCTBUS CUJI

JlocTonHCTBA
* BBIIBISIOT CUMMETPUU

* PabotaroT B 3-X MEPHOM MPOCTPAHCTBE
Henocratku

* Huskoe OBICTpOACHCTBHUE

* He Bcerga cxoasateCsa K ONITUMAJIBHOMY PEIICHUIO

 He o0ecneunBaroT MakCMMU3AIIAIO
[apaICIbHOCTH JIMHUHU



	Алгоритмы рисования линейных диаграмм
	Формальный анализ понятий
	Формальный контекст и линейная диаграмма
	Общие требования, предъявляемые при рисовании графов
	Требования, специфические для линейных диаграмм
	Классические методы рисования ориентированных графов
	Методы взаимодействия сил (Force-Directed Layout)
	Эвристика параллелограмма
	Аддитивные линейные диаграммы
	Метод разложения на цепи
	Сравниваемые алгоритмы
	B4
	FD3
	ID4
	Отношение студента к предметам
	Цвета
	Свойства конечных решеток
	Треугольники
	Репертуарная решетка оценки больным своих знакомых (1)
	Репертуарная решетка оценки больным своих знакомых (2)
	Метод минимизации пересечений
	Метод разложения на цепи
	Методы взаимодействия сил

